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Sposéb wytwarzania $érodkéw powierzchniowo-czynnych

z tlenku etylenu i

syntetycznych kwaséw Huszczowych

Patent trwa od dnia 30 maja 1955 r.

Znany jest sposéb wytwarzania ¢rcdkow
powierzchniowo-czynnych z tlenku etylenu
i kwasow tluszczowych, zwlaszcza o wielkoSci
czgsteczek Cy, — Cpa,. Zaleznie od wielkosci
reszty poliglikolowej utworzonej z tlenku etyle-
nu i od rodzaju kwasu ttuszczowego uzyskuje sie
rézne zwigzki o dzialaniu powierzchniowo-
czynnym. Ich praktyezne zastosowanie jako
$rodkéw emulgujgcych, zmiekczajacych tkanine,
piorgcych, egalizujgcych,  jest dos$é rozlegtle,
szczegdlnie w wielu procesach uszlachetniania
tkanin w przemys$le wildkienniczym.

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwa-
rzania zwigzkéw powierzchniowo-czynnych, na-
dajacych sie przede wszystkim do polepszenia
wtasciwo$ei widkien cietych, nadajacych im

tak zwany awiwaz (przyjemny wyglad i miekki
.

uchwyt).

*) Wilasciciel patentu o§wiadczyl, ze twoércami

wynalazku sg inz. Jézef Obldj i mgr Dominik

Nowak.

Spos6éb wedlug wynalazku polega na sprzega-
niu tlenku etylenu w iloéci okoto 7 moli z 1 mo-
lem mieszaniny syntetycznych kwasow tiusz-
czowych Cy7 — Cse w temperaturze okolo 160—
180°C pod cisnieniem 0,5—5 atm. najkorzystniej

okolo 3 atm. w obecno$ci NaOH jako kataliza- «

tora. Srodki otrzymywane sposobem wedlug
wynalazku majg analogiczne witasciwosci do
$rodkéw otrzymanych z 1 mola kwasu stea-
rynowego i okolo 7 moli tlenku etylenu.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b wytwarzania $rodkéw powierzchnio-
wo-czynnych z tlenku etylenu i syntetycznych
kwaséw tltuszczowych w obecno$ci alkalicznych
katalizatoréw, znamienny tym, ze do sprzega-
nia stosuje sie mieszaning kwaséw ttuszczo-
wych Cy7 — Cge i reakcje z tlenkiem etylenu
prowadzi sie pizy nadci$nieniu 0,5 — 5 atm
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